
 

PLAN DE ESTUDIO -  CORRELATIVIDADES 

Se presenta una caracterización del perfil profesional de cada carrera, un listado de materias y 

el plan de correlatividades. El diseño curricular está publicado en el sitio web. 

Tecnicatura Superior en Bibliotecología 

(Resolución N° 6161/03 y rectificatoria Res. N° 1541/04) 

PLAN DE ESTUDIOS 

Título: Bibliotecario 
Área ocupacional: Su actuación profesional podrá realizarse en: Unidades de Información o 

Bibliotecas de diferentes tamaños y tipos: universitarias, , empresariales, públicas, privadas, 
populares, de investigación, especiales y especializadas, además de centros de información y 
documentación, bases de datos, centros de medios, redes de telecomunicaciones, centros de 
recursos para el aprendizaje, archivos y otros. 
 
Plan de estudios:  

Año Espacio Materia Mód 

1° De la formación básica Inglés I 2 

Tecnología de la información  2 

De la formación 
específica 

Gestión y administración de unidades de 
información I 

2 

Descripción Documental I 3 

Análisis documental I 3 

Fuentes y servicios de información I 2 

Introducción a la Bibliotecología y a las Ciencias de 
la Información  

2 

Historia de los procesos socioculturales 2 

2° De la formación básica Inglés II 2 

Metodología de la Investigación 2 

De la formación 
específica 

Literatura universal 2 

Descripción documental II 3 

Gestión y administración de las unidades de 
información II 

3 

Análisis documental II 3 

Fuentes y servicios de información II 2 

Tecnologías de la información y la comunicación II 2 

Práctica Profesional I 3 

3° De la formación 
específica 

Formación de usuarios 2 

Descripción documental III 2 

Diseño de proyectos 2 

Análisis documental III 2 

Desarrollo de colecciones  2 

Tecnologías de la información y la comunicación II 2 

Práctica Profesional II 3 

De Definición 
Institucional 

EDI 2 



 
PLAN DE ESTUDIOS 

Corresponde a la Tecnicatura en Bibliotecología. Las correlatividades se ajustan al término: 
cursada por cursada, final por final.  

 

 


